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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 23 maja 2001 r.

w sprawie wykazéw towardw o znaczeniu strategicznym.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. o obrocie z zagranica towarami, technologia-
mi i ustugami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czenstwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynaro-
dowego pokoju i bezpieczenstwa oraz o zmianie nie-
ktorych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250) zarzadza sie,
co nastepuje:

8 1. Ustala sie wykaz towaréw podwdjnego zasto-
sowania, na obroét ktérymi jest wymagane zezwolenie,
obejmujacy:

1) ,Liste eksportowo-tranzytowa” — okreslajaca to-
wary podwdjnego zastosowania eksportowane
i objete procedura tranzytu, stanowiagca zatgcznik
nr 1 do rozporzadzenia;

2) ,Liste importowg” — okreslajgcg importowane to-
wary podwdjnego zastosowania, stanowigcg za-
tagcznik nr 2 do rozporzadzenia.

8§ 2. Ustala sie wykaz uzbrojenia, na obrét ktorym
jest wymagane zezwolenie, obejmujacy:

1) ,Liste eksportowo-tranzytowg” — okreslajaca
uzbrojenie eksportowane i objete procedura tran-
zytu, stanowigcg zatacznik nr 3 do rozporzadzenia;

2) ,Liste importowa” — okreslajgcg importowane
uzbrojenie, stanowigcg zatagcznik nr 4 do rozporza-
dzenia.

8§ 3. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 3 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazéw
towardow i technologii objetych szczegdlng kontrolg
obrotu z zagranicg (Dz. U. Nr 142, poz. 915).

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 23 maja 2001 r.
(poz. 660)
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Zatacznik nr 1

LISTA EKSPORTOWO - TRANZYTOWA

Okreslajgca towary podwdjnego zastosowania eksportowane i objete procedurg tranzytu

UWAGI OGOLNE DO LISTY EKSPORTOWO -TRANZYTOWEJ

1. W przypadku towarow, ktore sa zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan wojskowych,
sprawdzi¢ takze odpowiednig liste(y) uzbrojenia. Odsylacz, ktory méwi “SPRAWDZ TAKZE LISTY
(WYKAZY) KONTROLNE UZBROJENIA “ odnosi si¢ do tych samych list.

2. Obowiazek kontroli natozony niniejszym wykazem nie moze by¢ obchodzony przez eksport
jakichkolwiek dobr nie podlegajacych kontroli (wlacznie z fabrykami) zawierajacych jeden lub wiecej
komponentéw podlegajacych kontroli gdy kontrolowany komponent lub komponenty sg zasadniczymi
elementami tych débr i mozliwe jest ich wydzielenie i zastosowanie do innych celéw.

N.B. Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany komponent lub komponenty majq byé uwazane jako
elementy zasadnicze, konieczne jest rozwazenie czynnikéw: ilosci, wartoSci, zawartosci
technologicznego know-how i innych szczegolnych okolicznosci, ktore mogq zdecydowaé, ze
kontrolowany komponent lub komponenty sq zasadniczymi elementami dostarczanych dobr .

3. Kontrola transferu technologii w niniejszym Wykazie ograniczona jest do form uchwytnych.
4. Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmuja zarowno dobra nowe, jak i uzywane.
5. Kazda z wystepujacych w Liscie kategorii jest podzielona na nastgpujace grupy:

A.Systemy, urzadzenia i czgsci

B. Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

C. Materialy

D.Oprogramowanie

E. Technologie

6. W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowane w ‘slowniku’, wspdlnym dla Listy eksportowo-
-tranzytowej 1 importowe;j.

Uwage Ogo6lng do Technologii i Uwage Ogdlng do Oprogramowania, umieszczone przy Liscie eksportowo-
-tranzytowej stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do importu towarow i technologii wymienionych w
Liscie importowe;.
Uwaga do Technologii Jadrowej:
(Czytac tacznie z grupg E kategorii 0)

“Technologia” bezposrednio zwigzana z jakimikolwiek towarami wymienionymi w kategorii 0 obj¢ta jest
kontrolg zgodnie z postanowieniami kategorii 0.
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“Technologia”, ktdra jest “niezbgdna” do “rozwoju”, “produkcji” lub “uzytkowania” towar6w objetych
kontrola pozostaje pod taka sama kontrola nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towardéw taka
kontrolg nie objetych.

Zgoda na eksport okreslonych towar6w upowaznia réwniez do eksportu do tego samego uzytkownika
minimalnej “technologii” wymaganej dla instalacji, dzialania, utrzymania i naprawy tych towardw.

Kontrole transferu “technologii” nie maja zastosowania do informacji “bedacych wtasnoscia publiczng”
lub zwigzanych z “podstawowymi badaniami naukowymi”.

Uwaga Ogolna do Technologii:

(Czytac tqcznie z grupq E kategorii od 1 do 9)
Eksport “technologii”, ktéra jest “niezbedna” do “rozwoju”, “produkcji” lub “uzytkowania” towarow
wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych w kazdej z tych
kategorii.
“Technologia”, ktora jest “niezbgdna” do “rozwoju”, “produkcji” lub “uzytkowania” towaré6w objetych
kontrolg pozostaje pod taka sama kontrola nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towardéw taka
kontrolg nie objgtych.

Kontrola eksportu nie obejmuje si¢ minimalnej “technologii” wymaganej do instalacji, dziatania,
utrzymania 1 naprawy towardw nie kontrolowanych lub takich, ktére uzyskaty odrebnie zgodg na eksport.

N.B.: Powyzsze nie zwalnia od kontroli . technologii” wyszczegdlnionych w pozycjach 1E002.e.,
1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrola transferu “technologii” nie ma zastosowania do informacji “bgdacych witasnoscig publiczng”,
zwigzanych z “podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji koniecznych przy
sktadaniu wnioskéw patentowych.

Uwaga Ogoélna do Oprogramowania:

(Niniejsza uwaga jest nadrzgdna w stosunku do zastrzezen okreslonych w grupie D kategorii od 0 do 9.)
Nie podlega kontroli “oprogramowanie” z kategorii O do 9 niniejszej listy , ktore jest:

a. ogdlnie dostgpne poprzez:
1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punktach sprzedazy detalicznej bez zadnych ograniczen w
wyniku:
a. bezposrednich transakcji sprzedazy
b. transakcji realizowanych na zamowienie pocztowe
c. transakcji realizowanych na zamodwienie telefoniczne, 1
2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez uzytkownika bez koniecznosci dalszej pomocy
sprzedawcy.

N.B. Punkt a. Uwagi Ogodlnej do Oprogramowania nie zwalnia od kontroli ‘“oprogramowania’
wymienionego w kategorii 5 —czes¢ 2(,, Bezpieczenstwo informacji”).

b. uznawane za “bgdace wlasnoscig publiczng”.
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KATEGORIA 0 - MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE

0A Systemy, urzgdzenia i cze¢sci

0A001 Nastgpujace "reaktory jadrowe" oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytkowania z nimi urzadzenia i podzespoly:

a.

,Reaktory jadrowe” zdolne do pracy w taki sposéb, zeby mogta w nich przebiega¢ kontrolowana, samopodtrzymujaca si¢ reakcja
laficuchowa,

Metalowe zbiorniki lub gléwne czgéci do nich, takze wykonane prototypowo w warsztatach, specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do umieszczania w nich rdzenia "reaktora jadrowego", w tym gérne pokrywy zbiornika ci$nienjowego reaktora;

Urzadzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zatadunku i wyladunku elementéw paliwowych
Lreaktorow jadrowych”; i

Prety regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w "reaktorze jadrowym",
odpowiednie elementy nosne lub zawieszenia, mechanizmy nap¢du oraz prowadnice rurowe do pr¢téw regulacyjnych.

Przewody ci$nieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chtodziwo
w "reaktorze jadrowym", wytrzymale na ci$nienia eksploatacyjne powyzej 5,1 MPa;

Cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci rur lub zespoldw rur specjalnie zaprojektowanych lub wykonanych z
przeznaczeniem do "reaktoréw jadrowych", w ktérych stosunek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi ponizej 1:500,

Pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chlodziwa w "reaktorach
jadrowych";

. ,»Zespoly wewnetrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w "reaktorze jadrowym",

w tym elementy nosne rdzenia, kanaly paliwowe, ostony termiczne, przegrody, siatki dystansujace rdzenia i plyty rozpraszajace;

UWAGA: W pozycji 04001.h. , zespoly wewnetrzne reaktora” oznaczaja dowolnq wigkszq strukture wewnqtrz zbiornika
reaktora wypetniajqcq jednq lub wiecej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania
elementow paliwowych, kierowanie przeplywem chiodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnianie oston radiacyjnych
zbiornika reaktora i oprzyrzqdowania wewnqtrzrdzeniowego.

Wymienniki ciepla (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym
,reaktora jadrowego”;

Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do okreslenia
poziomu strumienia neutronéw wewnatrz rdzenia ,,reaktora jadrowego”;

0B  Urzadzenia testujgce, kontrolne i produkcyjne

0B001 Nastgpujace instalacje do separacji izotopéw z "uranu naturalnego”, "uranu zubozonego" i "specjalnych materiatéw
rozszczepialnych" oraz urzadzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

a.

Nastgpujace instalacje specjalnie przeznaczone do separacji izotopéw "uranu naturalnego”, "uranu zubozonego" oraz
"specjalnych materiatéw rozszczepialnych": )

1. Instalacje do rozdzielania gaz6w metoda wirowania;

Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazow;

Instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;

Instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;

Instalacje do rozdzielania technikga wymiany jonéw;

Instalacje do rozdzielania izotopéw za pomoca "laseré6w" na parach metali (AVLIS);
Instalacje do rozdzielania izotopéw za pomoca "laser6w" molekularnych (MLIS);
Instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

Instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

VoNAUnEWLN

Nastepujace wirowki gazowe oraz zespoly i urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w procesach
wzbogacania metoda wirowania gazéw:

UWAGA: W pozycji 0B001.b. ‘materiat o wysokim stosunku wytrzymatosci mechanicznej do gestosci’ oznacza jeden z
ponizszych:
a. stal maraging o wytrzymatosci na rozciqganie réwnej 2 050 MPa lub wigkszej;
b. stopy aluminium o wytrzymatosci na rozciqganie réwnej 460 MPa lub wiekszej; lub
c. “materialy widkniste lub widkienkowe" o "module wiasciwym" powyzej 3,18 x 106 m i "wytrzymatosci wlasciwej na
rozcigganie” powyzej 76,2 x 103 m;

1. Wiréwki gazowe;
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2. Kompletne zespoty rotoréw;

3. Cylindryczne zespoly rotoréw o grubosci 12 mm lub mniejszej, srednicy od 75 do 400 mm, wykonane z ‘materialow
o wysokim stosunku wytrzymalo$ci mechanicznej do ggstosci’;

4. Pierscienie lub mieszki ze $ciankami o grubosci 3 mm lub mniejszej i $rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone do
lokalnego osadzenia cylindra wirnika albo do polaczenia ze soba wielu cylindréw wirnik6w, wykonane z ‘materialéw
o wysokim stosunku wytrzymalo$ci mechanicznéj do gestosci’;

5. Deflektory o $rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone do instalowania wewnatrz cylindra wirnika odsrodkowego,
wykonane z ‘materialéw o wysokim stosunku wytrzymato$ci mechanicznej do ggstosci’;

6. Pokrywy gérne lub dolne o $rednicy od 75 mm do 400 mm pasujace do koficéw cylindra wirnika, wykonane z ‘materiatéw
o wysokim stosunku wytrzymalosci mechanicznej do ggstosci’;

7. Lozyska na poduszce magnetycznej skladajace si¢ z pierscieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej
z ,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg”, lub chronionej takimi materiatami, zawierajacej wewnatrz czynnik
tlumiacy i posiadajace magnes sprz¢zony z nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie gornej wirnika;

8. Specjalnie wykonane tozyska skladajace si¢ z zespotu czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;

9. Pompy molekularne zawierajace cylindry z wewngtrznymi, obrobionymi technikg skrawania lub wyttoczonymi, spiralnymi
rowkami i wewngtrznymi wywierconymi otworami; ‘

10. Pier$cieniowe stojany silnikow do wysokoobrotowych wielofazowych silnikéw histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy
synchronicznej w prézni z czgstotliwoscia 600-2000 Hz i mocg od 50 do 1000 woltoamperow;

11. Obudowy (komory) wiréwek, w ktérych znajdujq si¢ zespoly wirnikéw cylindrycznych wiréwki gazowej, skladajace si¢ ze
sztywnego cylindra ze $ciankami o grubosci do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi koricami i wykonane z ,materiatéw
odpornych na korozyjne dziatanie UFg” lub tez zabezpieczone takimi materiatami;

12. Zbieraki skladajace si¢ z rurek o sSrednicy wewngtrznej do 12 mm, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UFg z wirnika
wiréwki na zasadzie rurki Pitota, wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” lub tez zabezpieczone
takimi materiatami;

13. Przemienniki czgstotliwosci (konwertory lub inwentory) specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
zasilania stojan6éw silnikéw wiréwek gazowych do wzbogacania, posiadajace wszystkie nast¢pujace cechy charakterystyczne,
i specjalnie do nich przeznaczone podzespoty:

a. Wyjscie wielofazowe o czgstotliwosci od 600 do 2000 Hz;
b. Regulacja czg¢stotliwosci z dokladnoscia lepsza niz 0,1 %,;
c. Znieksztalcenia harmoniczne ponizej 2 %; oraz

d. Sprawnos¢ powyzej 80 %;

c. Nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji metoda dyfuzji
gazowej: ‘

1. Przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, polimerowych lub ceramicznych ,,materiatéw odpornych
na korozyjne dziatanie UFg”, posiadajace pory o srednicach od 10 do 100 nm, grubo$¢ 5 mm lub mniejsza oraz, w przypadku
element6w cylindrycznych, $rednicg¢ 25 mm lub mniejsza;

2. Obudowy dyfuzoréw gazowych wykonane lub chronione ,,materiatami odpornymi na korozyjne dziatanie UFg”;

3. Sprezarki (wyporowe, odsrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objgtosciowej pojemnosci ssania UFg wynoszacej
1 m3/min lub wigcej oraz o cisnieniu wylotowym do 667,7 kPa, wykonane z ,,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie
UFg” albo chronione takimi materiatami;

4. Uszczelnienia wirujacych waléw sprezarek lub dmuchaw wymienionych w pozycji 0B001.c.3., skonstruowane w taki sposéb,
zeby objetosciowe nat¢zenie przeplywu gazu buforowego przez nieszczelnosci wynosito ponizej 1000 cm3/min;

5. Wymienniki ciepta wykonane z aluminium, miedzi, niklu lub jego stopéw zawierajacych ponad 60 % wagowych niklu, albo
z kombinacji tych metali, takie jak rury platerowane, przeznaczone do pracy w warunkach podcisnienia przy zachowaniu
nat¢zenia przeptywu przez nieszczelno$ci na takim poziomie, Zze ogranicza ono wzrost ci$nienia do mniej niz 10 Pa na
godzing przy réznicy ci$nien rzgdu 100 kPa;

6. Zawory mieszkowe o $rednicy od 40 do 1500 mm wykonane z ,,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” albo
chronione takimi materiatami;

d. Nastgpujace urzadzenia i podzespoly specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do aerodynamicznego
wzbogacania materialow:

1. Dysze separujace skladajace si¢ ze szczelinowych, zakrzywionych kanatéw o promieniu krzywizny ponizej 1 mm, odporne na
korozyjne dziatanie UFg, zawierajace w Srodku ostre krawedzie rozdzielajace gaz ptynacy w dyszach na dwa strumienie;

2. Cylindryczne lub stozkowe rury napedzane stycznym strumieniem wlotowym (rurki wirowe) wykonane z ,,materialow
odpornych na korozyjne dzialanie UFg” lub tez zabezpieczone takimi materiatami, majace Srednicg od 0,5 cm do 4 cm
i stosunek dtugosci do $rednicy 20:1 lub mniejszy, oraz jeden lub kilka stycznych wlotéw;

3. Sprezarki (wyporowe, odérodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objg¢tosciowej pojemnosci ssania
2 m3/min, wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF¢” albo zabezpieczone takimi materialami oraz
wirujace uszczelnienia watléw do nich;

4. Wymienniki ciepla wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” lub zabezpieczone takimi materiatami;

5. Obudowy aerodynamicznych elementéw rozdzielajacych, wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg”
albo zabezpieczone takimi materialami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielajace;

6. Zawory mieszkowe wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” albo zabezpieczone takimi materiatami,
majace $rednicg od 40 do 1500 mm;

7. Instalacje przetworcze do oddzielania UFg od gazu nosnego (wodoru lub helu) do zawartosci 1 ppm UFg lub mniejszej, w
tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepta i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C) lub mniejszych;
b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120 °C) lub nizszych;
c. Dysze rozdzielajace lub zespoty rurek wirowych do oddzielania UF¢g od gazu nos$nego;
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d. Wymrazarki UFg zdolne do pracy w temperaturach 253 K (-20 °C) lub nizszych;

e. Nastgpujace urzadzenia i podzespoly do nich, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania
materialow technika wymiany chemicznej:

1. Cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu
urzadzenia rzedu 30 sekund lub krétszym oraz odporne na stgzony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych takich jak polimery fluorowgglowe lub szklo, albo pokryte takimi materiatami);

2. Cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodkowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu
urzadzenia rzgdu 30 sekund lub krétszym oraz odporne na st¢zony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych takich jak polimery fluorowgglowe lub szklo, albo pokryte takimi materiatami);

Elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dziatanie roztworéw kwasu solnego, do obnizania warto$ciowosci uranu;

4. Urzadzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierajace U4 ze strumieni substancji organicznych,
wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materialéw lub chronione takimi materiatami
(na przyktad szklo, polimery fluoroweglowe, polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany zywica);

5. Urzadzenia do sporzadzania pétproduktéw do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystosci, skiadajace sig
z zespolow do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz
ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U6 lub U4 do U*3;

6. Urzadzenia do utleniania uranu ze stanu U3 do Ut4;

w

f. Nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materialow
technika wymiany jondw:

1. Szybko reagujace zywice jonowymienne, zywice blonkowate lub porowate makrosiatkowe, w ktérych grupy chemiczne
bioragce aktywny udzial w wymianie znajduja si¢ wylacznie w powloce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury
noénej, oraz inne materialy kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci czastek lub widkien, ze srednicami
rzgdu 0,2 mm lub mniejszymi, odporne na st¢zony kwas solny i wykonane w taki sposob, ze ich pdtczas wymiany wynosi
ponizej 10 sekund, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C);

2. Kolumny jonitowe (cylindryczne) o $rednicy powyzej 1000 mm, wykonane z materiatow odpornych na st¢zony kwas solny,
lub chronione takimi materiatami (np. tytan lub tworzywa fluorowgglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od
373 K (1009C) do 473 K (2000C) i przy cisnieniach powyzej 0,7 MPa,

3. Jonitowe urzadzenia zwrotne (urzadzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do
regeneracji substancji do chemicznej redukcji lub utleniania, stosowanych w jonitowych kaskadach do wzbogacania
materiatow;

g. Nastepujace urzadzenia i podzespoty, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji izotopéw za pomoca

"laserow" na parach metali (AVLIS): )

1. Duzej mocy dziata elektronowe wytwarzajace strumien elektronéw w reakcji zdzierania albo skaningowe dziata elektronowe
o mocy wyjsciowej powyzej 2,5 kW/cm, przeznaczone do urzadzen do przeprowadzania uranu w stan pary;

2. Systemy manipulowania cieklym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopéw skladajace si¢ z tygli,
wykonanych z materiatéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i cieplo (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem
itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiatami, oraz
instalacji chtodniczych do tygli;

N.B. Sprawdz takze pozycje 2A225.

3. Urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakcji koficowych, wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne uranu w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub wyltozone takimi
materiatami;

4. Obudowy modutéw urzadzen rozdzielajacych (zbiorniki cylindryczne lub prostopadioscienne) przeznaczone na zZrddia par
uranu metalicznego, dziata elektronowe oraz urzadzenia do gromadzenia produktu i frakcji koncowych;

5. “Lasery” lub systemy “laser6w” do rozdzielania izotopéw uranu wyposazone w stabilizatory czgstotliwosci przystosowane do
pracy przez dtuzsze okresy czasu;

N.B. Sprawdz takze pozycje 6A005 i 6A205.

h. Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopéw za
pomoca "laserow" molekularnych (MLIS) Iub reakcji chemicznej wywotanej selektywna laserowa aktywacja izotopow
(CRISLA):

1. Naddzwigkowe dysze rozprezne do chtodzenia mieszanin UFg z gazem nos$nym do temperatur 150 K (-1230C) lub nizszych,
wykonane z ,,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg”;

2. Urzadzenia do gromadzenia pigciofluorku uranu (UFs), skladajace si¢ z kolektordw filtracyjnych, udarowych lub
cyklonowych lub ich kombinacji, wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF5/UFg”;

3. Sprezarki wykonane z ,materialdéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” albo zabezpieczone takimi materiatami oraz
uszczelnienia wirujacych watéw do nich;

4. Urzadzenia do fluorowania UFj5 (statego) do UFg (gazowego);

5. Urzadzenia przetwoércze do oddzielania UFg od gazu nosnego (np. azotu lub argonu), w tym:
a. Kriogeniczne wymienniki ciepta i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-1209C) lub mniejszych,;
b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-1200C) lub nizszych;
c. Wymrazarki UFg zdolne do pracy w temperaturach 253 K (-200C) lub nizszych;

6. “Lasery” lub systemy “ laseréw” do rozdzielania izotopdw uranu wyposazone w stabilizatory czgstotliwosci przystosowane do
pracy przez dluzsze okresy czasu;
N.B. Sprawdz takze pozycje 6A005 i 6A205.
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Nast¢pujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do plazmowego rozdzielania

materialow:

1. Zr6dta mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonéw, o czestotliwosci wyjsciowej powyzej 30 GHz i $redniej
mocy wyjéciowej powyzej 50 kW;

2. Wysokoczgstotliwosciowe cewki do wzbudzania jonéw pracujace w zakresie czgstotliwosci powyzej 100 kHz i zdolne do

pracy w warunkach $redniej mocy powyzej 40 kW;

Urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowej;

4. Systemy manipulowania cieklym metalem dla stopionego uranu lub jego stopéw skladajace si¢ z tygli, wykonanych
z materialéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepto (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit
powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiatami, oraz instalacji
chtodniczych do tygli;

N.B. Sprawdz takze pozycje 2A225.

5. Urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakcji koncowych, wykonane z materialow odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne par uranu, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub zabezpieczone takimi materiatami;

6. Obudowy modutéw separatoréw (cylindryczne) na zZrédlo plazmy uranowej, cewki na prady wysokiej czestotliwosci oraz
kolektory do produktu i frakcji koncowych, wykonane z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. ze stali
nierdzewnej).

w

Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materialow

metodami elektromagnetycznymi:

1. Zrédia jonéw, pojedyncze lub wielokrotne, skladajace si¢ ze Zroédta pary, jonizatora oraz akceleratora wiazki wykonane
z odpowiednich materialdéw niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiazki
jonéw o catkowitym natg¢zeniu 50 mA lub wigkszym;

2. Plytkowe kolektory jondw do gromadzenia wzbogaconych lub zubozonych wiazek jonéw uranu, sktadajace si¢ z dwdch lub
wigcej szczelin i kieszeni i wykonane z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);

3. Obudowy prézniowe do elektromagnetycznych separatoréw uranu wykonane z materialdéw niemagnetycznych (np. z grafitu
lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ci$nieniach 0,1 Pa lub nizszych;

4. Elementy biegunéw magneséw o $rednicy powyzej 2 m;

5. Wysokonapigciowe zasilacze do Zrédet jonéw, posiadajace wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:

a. Zdolne do pracy w trybie ciaglym;

b. Napigcie wyjsciowe 20 000 V lub wigksze;

c. Natgzenie pradu na wyjsciu 1A lub wigksze; oraz

d. Regulacja napigcia z doktadnoscia lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin;
N.B. Sprawdz takze pozycje¢ 3A227.

6. Zasilacze magnes6w (wysokiej mocy, pradu stalego) majace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a. Zdolno$¢ do pracy w trybie ciaglym z pradem wyjsciowym o nat¢zeniu 500 A lub wigkszym i napigciu 100 V
lub wigkszym; oraz

b. Regulacja natgzenia lub napig¢cia pradu z doktadnoscia lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin.

N.B. Sprawdz takze pozycje 3A226.

Nastepujace specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urzadzenia i podzespoty do instalacji separacji izotopow
wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z ,,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” lub chronione materiatami tego
typu: )

a.

b.

Autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF¢ do instalacji do wzbogacania;
Desublimatory lub wymrazarki do odprowadzania UF¢ z instalacji przetwoérczych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;

Instalacje do produktu lub frakcji konicowych do transportu UFg do zbiornikéw.

. Instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF¢ z procesu wzbogacania drogg spre¢zania i przetwarzania UFg

w ciecz lub cialo state;

Instalacje rurociagowe i zbiorniki specjalnie przeznaczone do transportu i manipulowania UFg w procesach rozdzielania
izotopdw metoda dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady aerodynamicznej;

1. Prézniowe instalacje rur rozgaleznych lub zbiornikéw o wydajnosci ssania wynoszacej 5 m3 na minute lub wigcej; lub
2. Pompy prézniowe specjalnie przeznaczone do pracy w atmosferze UFg;

Spektrometry masowe (Zrédla jondéw), specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do biezacego (on-line)
pobierania prébek surowca, produktu lub frakcji koncowych ze strumieni zawierajacych UFg, posiadajace wszystkie wymienione
ponizej cechy:

1. Jednostkowa rozdzielczos¢ masy atomowej powyzej 320;

2. Zrédha jonéw wykonane lub powlekane nichromem lub monelem albo niklowane;

3. Elektronowe Zrddla jonizacyjne; i

4. Wyposazone w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.

Nast¢pujace instalacje do przetwarzania uranu i urzadzenia specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do nich:

a.

Instalacje do przetwarzania koncentratéw rudy uranowej na UO3;
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b.

i.

Instalacje do przetwarzania UO3 na UFg;

Instalacje do przetwarzania UO3 na UO3;

Instalacje do przetwarzania UO2 na UFy;

Instalacje do przetwarzania UF4 na UFg;

Instalacje do przetwarzania UF4 na metaliczny uran;
Instalacje do przetwarzania UFg na UOy;

Instalacje do przetwarzania UFg na UFy4;

Instalacje do przetwarzania UO7 na UCly,

Nastgpujace instalacje do produkcji lub stgzania cigzkiej wody, deuteru i zwiazkéw deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane
i wykonane urzadzenia:

a.

b.

Nastepujace instalacje do produkcji cigzkiej wody, deuteru i zwiazkéw deuteru:
1. Instalacje do produkcji metoda wymiany woda - siarkowodor;
2. Instalacje do produkcji metoda wymiany amoniak-wodor;

Nastgpujace urzadzenia i podzespoty:

1. Kolumnowe wymienniki typu woda - siarkowoddér wykonane z oczyszczonej stali weglowej (np. ASTM A516), majace
$rednicg¢ od 6 m do 9 m i zdolno$¢ do pracy przy ci$nieniach réwnych lub wigkszych niz 2 MPa oraz posiadajace naddatek
korozyjny o wartosci 6 mm lub wigkszy;

2. Jednostopniowe, niskocisnieniowe (np. 0,2 MPa), odsrodkowe dmuchawy lub kompresory wymuszajace cyrkulacje
gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierajacego wigcej niz 70% H3S), o przepustowosci réwnej lub wigkszej niz
56 m3/sekund¢ podczas pracy przy cisnieniach zasysania réwnych lub wigkszych niz 1,8 MPa, posiadajace uszczelnienia
umozliwiajace prac¢ w Srodowisku wilgotnego H3S;

3. Kolumnowe wymienniki typu amoniak - woddr o wysokosci réwnej lub wigkszej niz 35 m i srednicy od 1,5 m do 2,5 m,
zdolne do pracy przy cisnieniach wigkszych niz 15 MPa;

4. Konstrukcje wewngtrzne kolumn wiacznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do
produkec;ji cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodoér;

5. Instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy cisnieniach réwnych lub wigkszych niz 3 MPa przy produkcji
cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodoér;

6. Podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do biezacej (on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach,
w ktorych stezenia deuteru sa réwne lub wigksze niz 90 %,

7. Palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w cigzka wodg przy uzyciu procesu wymiany amoniak - wodor;

8. Kompletne systemy wzbogacania ci¢gzkiej wody, lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone do zwigkszania
koncentracji deuteru w cigzkiej wodzie do poziomu reaktorowego;

Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwarzania elementéw paliwowych do "reaktoréw jadrowych" oraz specjalnie dla nich
zaprojektowane lub przystosowane urzadzenia.
UWAGA: Instalacje do wytwarzania elementow paliwowych do "reaktoréw jadrowych" obejmujqce urzqdzenia, ktdre:

a. Pozostajq w bezposrednim kontakcie z materiatami jqdrowymi albo bezposrednio je przetwarzajq lub sterujq procesem
ich produkcji,

b. Uszczelniajq materialy jadrowe wewnqtrz ich koszulek,

¢. Kontrolujq szczelnosé koszulek, lub

d. Kontrolujq koncowq obrébke paliwa statego.

Instalacje do przerobu wypromieniowanych elementéw paliwowych "reaktoréw jadrowych" oraz specjalnie dla nich przeznaczone
lub wykonane urzadzenia i podzespoty.

UWAGA: Pozycja 0B006 obejmuje:

a. Instalacje do przerobu wypromieniowanych elementow paliwowych "reaktoréw jadrowych” w tym urzqdzenia i
podzespoty, ktore zazwyczaj wchodzq w bezposredni kontakt z materiatami jqdrowymi, stuzq do ich bezposredniego
przetwarzania lub sterowania ich przeptywem;

b. Maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementéw paliwowych, tj. zdalnie sterowane urzqdzenia do ciecia,
rozdrabniania lub krojenia wypromieniowanych zespotow, wiqzek lub pretow paliwowych "reaktoréw jadrowych™;

c. Urzqdzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. pierscieniowe lub ptaskie zbiorniki o matych Srednicach),
specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania wypromieniowanego paliwa do "reaktoréw
Jadrowych", odporne na dzialanie gorqcych, silnie zrqcych pltynow, oraz przystosowane do zdalnego zatadunku i
obstugi;

d. Ekstraktory przeciwprqdowe i urzqdzenia do separacji metodq wymiany jonéw, specjalnie przeznaczone lub wykonane
z przeznaczeniem do przerobu wypromieniowanego "uranu naturalnego”, "uranu zubozonego" lub "specjalnych
materiatéw rozszczepialnych";
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Technologia

e. Zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposdb, ze sq podkrytyczne i odporne na
Zrqce dziatanie kwasu azotowego,
Uwaga: Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogq mieé¢ nastepujqce wtasciwosci:
1. $cianki lub struktury wewnetrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla
wszystkich sktadowych pierwiastkow w sposob zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);
2. maksymalnq Srednice rzedu 175 mm w przypadku zbiornikéw cylindrycznych; lub
3. maksymalnq szerokos¢ 75 mm w przypadku zbiornikéw ptytowych lub pierscieniowych.
f Instrumenty do sterowania procesem przetwarzania, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
monitorowania lub sterowania przerobem wypromieniowanego "uranu naturalnego", "uranu zubozonego" lub
"specjalnych materiatow rozszczepialnych";

Materialy

,Uran naturalny" lub "uran zubozony" lub tor w formie metalu, stopu, zwiazku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego
materiatu zawierajacego jeden lub wigcej z powyzszych materialow;

UWAGA: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolq:

a. Czterech graméw lub mniej "uranu naturalnego" lub "uranu zubozonego” jezeli znajduje sie w czujnikach
instrumentéw pomiarowych;

b. "Uranu zubozonego" specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu nastepujqcych produktéw cywilnych
spoza dziedziny jaqdrowej:
1. Ostony;
2. Wypetnienia;
3. Balasty o masie nie przekraczajqcej 100 kg;
4. Przeciwwagi o masie nie przekraczajqcej 100 kg;

c. Stopow zawierajqcych mniej niz 5% toru;

d. Produktow ceramicznych zawierajqcych tor, ale wykonanych do zastosowar poza dziedzing jadrowq.

"Specjalne materiaty rozszczepialne".

UWAGA: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolq czterech "graméw efektywnych” lub mniej, w przypadku ich stosowania w
czujnikach instrumentow pomiarowych.

Deuter, ci¢gzka woda (tlenek deuteru) i inne zwigzki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w ktérych stosunek liczby atoméw
deuteru do atoméw wodoru jest wigkszy niz 1:5000.

Grafit klasy jadrowej, o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5 czg$ci na milion ‘ekwiwalentu boru’ oraz ggstosci wigkszej
niz 1,50 g/cm3-

N.B. Sprawdz takze poz. 1C 107.

UWAGA 1:  Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrolq:
a. wyrobow grafitowych o masie mniejszej niz 1 kg, réznych od specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do
wykorzystania w reaktorach jqdrowych,
b. proszku grafitowego.

UWAGA 2: W pozycji 0C004 ‘ekwiwalent boru’ (BE) zdefiniowany jest jako suma BEz dla domieszek (z pominigciem BEC dla
wegla, poniewaz wegiel nie jest uwazany za domieszke) z uwzglednieniem boru, gdzie:
BE7 (ppm) = CF x stezenie pierwiastka Z okreslane w ppm (czesciach na milion)
gdzie CF jest wspotczynnikiem przeliczeniowym

o, Ag
CF =——
Oy Ay
a o i o7 sq przekrojami czynnymi na wychwyt neutrondw termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru

pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z, a Ap i Az sq masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i
pierwiastka Z.

Specjalnie wzbogacone zwiazki lub proszki do wyrobu przegrod do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne dziatanie UF¢ (np. nikiel
lub stop zawierajacy 60% wagowych lub wigcej niklu, tlenek aluminium i catkowicie fluorowane polimery weglowodorowe
0 procentowym stopniu czystoSci w proporcji wagowej 99,9 lub powyzej i $redniej wielkosci czastek ponizej
10 mikrometréw, mierzonej wedlug normy Amerykanskiego Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM) B330,
i wysokim stopniu jednorodnosci wymiarowej czastek;

Oprogramowanie

"Oprogramowanie" specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji" lub "uzytkowania"
towaro6w wymienionych w tej Kategorii.
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"Technologie" wedtug Uwagi do Technologii Jadrowej, do "rozwoju", "produkcji" lub "uzytkowania" towaréw wymienionych w tej
Kategorii.

KATEGORIA 1 - MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, "MIKROORGANIZMY" I"TOKSYNY"

1A

1A001

1A002

1A003

1A004

Systemy, urzadzenia i czesci

Nastgpujace elementy wykonane ze zwiazkéw fluorowych:

a. Uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniajace lub przepony w uktadach paliwowych, przeznaczone dla przemystu lotniczego lub
kosmicznego, w ktérych ponad 50 % zawarto$ci wagowej stanowi jeden z materiatow objetych kontrola wedtug pozycji 1.C009.b
lub1C009.c.;

b. Polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerdw fluorku winylidenu, wymienionych w pozycji 1C009.a:
1. w postaci arkuszy albo folii; i
2. o grubosci wigkszej od 200 mikrometréw;

c. Uszczelnienia, uszczelki, gniazda zawordéw, przepony albo membrany wykonane z elastomeréw fluorowych zawierajacych co
najmniej jeden monomer eteru winylowego, specjalnie opracowane do “samolotow”, rakiet kosmicznych lub pociskéw
rakietowych.

UWAGA: W pozycji 14001.c. "pocisk rakietowy" oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy obiektéw latajqcych w

powietrzu.

Wyroby albo laminaty "kompozytowe":
N.B. Sprawdz takze pozycje 1A202, 9A010 i 9A110.

a. Posiadajace "matrycg" organiczna i wykonane z materiatéw objgtych kontrolg wedlhg pozycji 1C010.c., 1C010.d. lub 1CO010.¢.;
albo

b. Posiadajace "matryce" metalowa lub weglowa i wykonane z:
1. Weglowych "materiatow widknistych lub widkienkowych" o:
a. "module wlasciwym" powyzej 10.15 x 106m; i
b. "wytrzymalosci wlasciwej na rozciaganie" powyzej 17.7 x 104 m; lub
2. Materiatéw wymienionych w pozycji 1C010.c.

UWAGI: 1. Pozycja 14002 nie dotyczy wyrobow kompozytowych ani laminatow wykonanych z zywic epoksydowych
impregnowanych weglowymi "materiatami widknistymi lub witdkienkowymi”, przeznaczonych do naprawy elementéw
lub laminatéw samolotowych, pod warunkiem, ze ich wielko$é nie przekracza 1 m2.

2. Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolq catkowicie lub czesciowo wykorhczonych towaréw, specjalnie przeznaczonych do
nastepujqcych,wytqcznie cywilnych zastosowan:
a. sprzet sportowy,
b. przemyst samochodowy,
c. przemyst obrabiarkowy,
d. zastosowania medyczne.

Wyroby z substancji polimerowych nie fluorowanych, okreslonych w pozycji 1C008.a.3., w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg:
a. o grubosci powyzej 0,254 mm; lub
b. powlekane lub laminowane weglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

UWAGA: Pozycja 14003 nie obejmuje kontrolq wyroboéw powlekanych lub laminowanych miedziq, przeznaczonych do produkcji
elektronicznych plytek drukowanych.

Nastepujace urzadzenia, wyposazenie i czgsci ochronne i detekcyjne, rézne od objgtych kontrola na podstawie Wykazu Uzbrojenia:

N.B. Sprawdz takze pozycje 2B351 i 2B352.

a. maski przeciwgazowe, pochlaniacze i wyposazenie dekontaminacyjne do nich, przeznaczone lub zmodyfikowane dla ochrony
przed czynnikami biologicznymi i materialami promieniotwoérczymi “przystosowanymi do uzycia w dziataniach wojennych” lub
przed chemicznymi $rodkami bojowymi, a takze czesci specjalnie do nich zaprojektowane;



Dziennik Ustaw Nr 65 — 4792 — Poz. 660

1A005

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

1B

1B001

b. ubrania, rgkawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed czynnikami
biologicznymi i materiatami promieniotwérczymi “przystosowanymi do uzycia w dzialaniach wojennych” lub przed
chemicznymi $rodkami bojowymi;

c. jadrowe, biologiczne i chemiczne systemy detekcji specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub
identyfikacji czynnikéw biologicznych i materiatléw promieniotworczych “przystosowanych do uzycia w dziataniach wojennych”
oraz chemicznych srodkéw bojowych, i specjalnie zaprojektowane dla nich czgsci;

UWAGA: Pozycja 14004 nie obejmuje kontrolq:

a. Osobistych monitorujacych dozymetréw promieniowania jqdrowego;

b. Urzqdzer i wyposazenia, ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do spetniania ochrony przed typowymi
cywilnymi  zagrozeniami przemystowymi, np. w gérnictwie, przemySle wydobywczym, rolnictwie, przemysle
Sfarmaceutycznym, medycynie, weterynarii, ochronie Srodowiska, zagospodarowaniu odpadéw lub w przemysle
spoZywczym.

Kamizelki i okrycia kuloodporne oraz specjalnie zaprojektowane do nich czgéci, rézne od wykonanych wedtug norm lub
technicznych wymagan wojskowych oraz od ich odpowiednikéw o poréwnywalnych parametrach.
N.B. Sprawdz takze Wykaz Uzbrojenia.

UWAGI: 1. Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolq indywidualnych okryé kuloodpornych, ani akcesoriow do nich, kiedy stuzq one
ich uzytkownikowi do osobistej ochrony.
2. Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolq kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych do ochrony czotowej wylqcznie
przed zaréwno odtamkami, jak i wybuchami tadunkéw i urzqdzeh niewojskowych.

Przesycane pirolizowane materialy typu wegiel-wegiel przeznaczone do kosmicznych pojazdéw nosnych wymienionych w pozycji
9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.

Elementy kompozytowe, rézne od wymienionych w pozycji 1A002, w postaci rur, i majace obydwie z nastgpujacych cech:
N.B. Sprawdz takze pozycje 9A010 i 9A110.

a. Srednice wewnetrzna od 75 mm do 400 mm; i
b. Sa wykonane z jednego z "materialow widknistych lub widkienkowych" wymienionych w pozycji 1C010.a., 1C010. b. albo
1C210.a. lub z materiatéw weglowych wyspecyfikowanych w pozycji 1C210.c.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopéw wodoru pomigdzy
wodorem a woda w celu separacji trytu z cigzkiej wody albo w celu produkcji cigzkiej wody.

Wyspecjalizowane wktady do oddzielania cigzkiej wody od wody zwyklej, majace obydwie z nastgpujacych cech:
a. Sa wykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwigkszenia nasiakliwosci; i
b. Saprzeznaczone do stosowania w prézniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkla otowiowego lub podobnych materialéw), majace wszystkie
z nastgpujacych cech, oraz specjalnie do nich skonstruowane ramy:

a. Powierzchnig¢ w obszarze nieradioaktywnym powyzej 0,09 m2;

b. Gestos¢ powyzej 3 g/em3 ;i

c. Grubos¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna;
Na uzytek poz. 14227, termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie

najnizszym w danym zastosowaniu.

Urzgdzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia do produkcji widkien, materialéw do prasowania laminatéw zbrojonych, preform lub "kompozytow"
wymienionych w pozycji 1A002 lub 1C010, oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:
N.B. Sprawdz takze pozycje 1B101 i 1B201.

a. Maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwiazanymi
z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem wtdékien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyroboéw
"kompozytowych" lub laminatéw z "materiatéw widknistych lub widkienkowych";

b. Maszyny do uktadania tasm albo mat z widkien, z koordynowanymi i programowanymi w dwdéch lub wigcej osiach ruchami
zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim potozeniu i ukladaniem tasm, mat lub ptyt, specjalnie skonstruowane
z przeznaczeniem do "kompozytowych" elementéw konstrukcyjnych ptatowca samolotu lub pocisku rakietowego;
UWAGA: W pozycji 1B001.b. "pocisk rakietowy" oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy obiektéw
latajacych w powietrzu.
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1B002

1B003

1B101

1B102

c. Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie albo maszyny do przeplatania, wiacznie z zestawami adaptacyjnymi
i modyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania, przeplatania lub oplatania wldkien w celu wytworzenia elementow
"kompozytowych";

UWAGA: Pozycja 1B00I.c. nie obejmuje kontrolq maszyn tekstylnych nie zmodyfikowanych do wspomnianych powyzej
zastosowan koricowych;

d. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstruowane albo przystosowane do produkcji wiokien wzmocnionych:

1. Urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, widkno z celulozy regenerowanej, pak albo
polikarbosilan) we widkna weglowe lub wiokna weglika krzemu, wlacznie ze specjalnymi urzadzeniami do naprg¢zania
wiodkien podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkdw lub zwigzkéw chemicznych na ogrzanych podtozach widknistych

w celu wyprodukowania widkien z weglika krzemu;

Urzadzenia do mokrego przgdzenia ogniotrwatych materialéw ceramicznych (takich jak tlenek aluminiowy);

4. Urzadzenia do przetwarzania za pomocg obrobki cieplnej widkien macierzystych zawierajacych aluminium we widkna
aluminiowe;

het

e. Urzadzenia do produkcji materiatéw do prasowania laminatéw zbrojonych, wymienionych w pozycji 1C010.e., metoda topienia
termicznego (hot melt);

f. Urzadzenia do badan nieniszczacych, umozliwiajace kontrolg wad w trzech wymiarach, metoda tomografii ultradzwigkowej albo
rentgenowskiej i specjalnie skonstruowane do materialéw "kompozytowych";

Systemy i elementy do nich, specjalnie zaprojektowane z zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniami i skonstruowane
z przeznaczeniem do produkcji stopéw metali, proszkéw ze stopéw metali lub materialéw stopowych wymienionych w pozycjach
1C002.a.2., 1C002.b. lub 1C002.c.

N.B. Sprawdz takze pozycje 1B102.

Narzg¢dzia, matryce, formy lub osprzet o specjalnej konstrukcji, do przetwarzania tytanu albo aluminium lub ich stopéw w "stanie
nadplastycznym" albo metoda "zgrzewania dyfuzyjnego" z przeznaczeniem do produkcji:

a. Konstrukcji lotniczych i kosmicznych;
b. Silnikéw lotniczych i kosmicznych; lub
c. Specjalnie skonstruowanych zespotéw do wspomnianych powyzej konstrukcji lub silnikdw.

Nastepujace urzadzenia, rézne od wymienionych w pozycji 1B001, do “produkcji” kompozytéw konstrukcyjnych oraz specjalnie do
nich skonstruowane elementy i akcesoria:
N.B. Sprawdz takze pozycje 1B201.

UWAGA: Do wymienionych w 1B101 elementéw i akcesoriéw nalezq formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzqadowanie do
wstepnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementéw kompozytowych, laminatéw i
wytworzonych z nich wyrobow.

a. Maszyny nawojowe do wiodkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwiazanymi
z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem wiokien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobow
kompozytowych lub laminatéw z materiatéw widknistych lub widkienkowych;

b. Maszyny do uktadania taSm z koordynowanymi i programowanymi w dwodch lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi
z ustawianiem w odpowiednim potozeniu i uktadaniem tasm, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do "kompozytowych"
elementéw konstrukcyjnych ptatowca samolotu lub pocisku rakietowego;

c. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstruowane albo przystosowane do “produkcji” “materiatdéw widknistych lub
widkienkowych’:
1. Urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, widkno z celulozy regenerowanej albo
polikarbosilan) wlacznie ze specjalnymi urzadzeniami do naprezania wiokien podczas ogrzewania;
2. Urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkow lub zwiazkéw chemicznych na ogrzanych podlozach widknistych;
oraz
3. Urzadzenia do mokrego prz¢dzenia ogniotrwalych materiatow ceramicznych (takich jak tlenek aluminiowy);

d. Urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obrdbki powierzchniowej widkien albo do
wytwarzania materiatéw do prasowania laminatéw zbrojonych i preform wymienionych w pozycji 9C110.

UWAGA: Do urzqdzehr ujetych w 1B101.d. zalicza sie rolki, naprezacze, zespoly powlekajqce, urzqdzenia do ciecia i formy
zatrzaskowe.

,Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkéw metali, rézne od wymienionych w poz. 1B002, nadajace si¢ do ,,produkcji”, w
kontrolowanej atmosferze, sferycznych lub pylistych materialéw wymienionych w pozycjach: 1C0O11.a., 1CO11.b., 1Cl1l.a.1.,
1C111.a.2., lub w Wykazie Uzbrojenia.

N.B. Sprawdz takze pozycje 1B115.b..
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1B116

1B117
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1B119
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1B228

UWAGA: Pozycja 1B102 obejmuje:
a. Generatory plazmowe (na zasadzie tuku elektrycznego wysokiej czestotliwosci) nadajqce sie do otrzymywania pylistych
lub sferucznych proszkéw metali, z organizacjq procesu w srodowisku argon-woda.
b. Urzqdzenia elektroimpulsowe nadajqce sig do otrzymywania pylistych lub sferucznych proszkéw metali, z organizacjq
procesu w srodowisku argon-woda.
c. Urzqdzenia nadajqce sie do ,, produkcji” sferycznych proszkow aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu w
atmosferae obojetnej (np. azocie).

Urzadzenia, r6zne od wymienionych w 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i skiadnikow paliw, oraz specjalnie do nich

skonstruowane podzespoty:

a. ,Urzadzenia produkcyjne” do “produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw ptynnych i skiadnikéw paliw
wymienionych w pozycji 1C011.a, 1C011.b. i 1C111 lub w Wykazie Uzbrojenia;

b. Urzadzenia produkcyjne” do “produkcji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wyttaczania
lub testowania odbiorczego paliw stalych i skladnikéw paliw wymienionych w pozycji 1C011.a, 1CO11.b. i 1C111 lub w
Wykazie Uzbrojenia.

UWAGA:  Pozycja 1B115.b nie obejmuje mieszarek okresowych, mieszarek ciqglych lub mtynow wykorzystujqcych energie
plynéw. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek ciqgtych lub miynow wykorzystujqcych energie
plynéw sprawdz pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.

UWAGA 1:  Urzqdzenia specjalnie skonstruowane do produkcji wyrobow militarnych wymagajq kazdorazowo sprawdzenia Wykazu
Uzbrojenia.

UWAGA 2:  Pozycja 1BI115 nie obejmuje kontrolq urzqdzen do , produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego wegliku
boru.

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materialéw pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na
trzpieniu albo innym podtozu, z gazéw macierzystych rozktadajacych si¢ w zakresie temperatur od 1 573 K (1300 ©C) do 3173 K
(2900 9C) przy cisnieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

Mieszarki okresowe umozliwiajace mieszanie prézniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktérych mozna regulowa¢ temperature
w komorze mieszania, majace wszystkie z nastgpujacych cech:

a. calkowitg wydajno$¢ objgtosciowa 110 litroéw lub wigksza; i

b. co najmniej jeden wal mieszajacy/ugniatajacy osadzony mimosrodowo.

Mieszarki ciagte umozliwiajace mieszanie prézniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktorych mozna regulowaé temperature w
komorze mieszania, majace wszystkie z nastgpujacych cech:

a. dwa lub wigcej waldw mieszajacych/ugniatajacych osadzonych mimosrodowo; i

b. mozliwos$¢ otwierania komory mieszalnicze;j.

Miyny wykorzystujace energi¢ ptynéw, nadajace si¢ do rozdrabniania i mielenia substancji wymienionych w pozycjach 1CO011.a,
1CO11.b. 1 1C111 lub w Wykazie Uzbrojenia.

Maszyny do nawijania widkien i zwiagzane z nimi wyposazenie, r6zne od wymienionych w pozycji 1B001 lub 1B101, jak nastgpuje:
a.  Maszyny do nawijania widkien, majace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. koordynacj¢ i programowanie ruchéw zwigzanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, w dwdch lub wigcej
osiach;
2. sa specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw kompozytowych lub laminatéw z "materiatow
wioknistych lub wiokienkowych"; i
3. sazdolne do nawijania cylindrycznych wirnikéw o $rednicy od 75 mm do 400 mm i dtugosci 600 mm lub wigkszej;
b.  Sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania widkien wymienionych w 1B201.a.;
c. Trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania widkien wymienionych w 1B201.a.

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wigkszej niz 250 graméw fluoru na godzing.

Elektromagnetyczne separatory izotopow, skonstruowane z przeznaczeniem do wspdipracy z jednym lub wielu Zrédtami jondéw
zdolnymi do uzyskania wiazki jondéw o catkowitym natgzeniu rzgdu 50 mA lub wigcej, albo wyposazone w takie zZrodto lub Zrédta.

UWAGA: Pozycja 1B226 obejmuje nastepujqce separatory:
a. zdolne do wzbogacania izotopow trwatych;
b. ze Zrédtami i kolektorami jonéw zaréwno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w ktorych zespoty te
znajdujq sie na zewnqtrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku, w ktérych gaz do syntezy (azot lub wodér) jest
odprowadzany z wysokoci$nieniowej kolumny wymiennej amoniakowo-wodorowej, a zsyntetyzowany amoniak wraca do
wspomnianej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewngtrznych 35 K (-2380°C) lub mniejszych;
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b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ci$nieniach wewnetrznych od 0,5 do 5 MPa (5 do 50 atmosfer);

c. skonstruowane zaréwno:
1.z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartosci siarki i o wielko$ci ziarna 5 lub wigkszym wedtug norm
ASTM (lub réwnowaznych); lub
2. roéwnowaznych materialéw kriogenicznych dostosowanych do dziatania w atmosferze H3S; oraz

d. o $rednicach wewngtrznych 1 m lub wigkszych i dtugo$ciach efektywnych 5 m lub wigkszych.

Kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodor oraz ‘kontaktory wewngtrzne’ do nich, jak nastepuje;
N.B. w przypadku kolumn specjalnie skonstruowanych lub spreparowanych do produkcji cigzkiej wody patrz 0B004.
a. Kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodér, majace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. przeznaczenie do pracy przy cisnieni